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Komentare k diplomové préaci:

Ptedlozend diplomova prace s ndzvem ,,Ptiprava, charakterizace a pouziti nanokompozitnich
vrstev v elektronice* je psana v ¢eském jazyce ve form& monografie. Prace obsahuje 75 stran,
toho 24 stran souc¢asného stavu poznani zkoumané problematiky, jejichz védecka validita je
podloZzena 72 literarnimi zdroji, pfevazné z recenzovanych a impaktovanych odbornych

Casopisi, a 23 stran vlastnich experimentt, jejich analyz a vyhodnoceni.

V teoretické ¢asti student uvadi informace nezbytné nutné pro pochopeni fesené
oblasti zdjmu. K piijemné ¢tivosti a snadnéj$imu pochopeni pfispiva i divergentni logika
predkladanych informaci, od vodivych polymerid, jejich molekularni struktury a principu
jejich vodivosti po tvorbu svétlo-emitujicich vicevrstvych systémi. Zminény jsou také
depozi¢ni techniky, které se pfi ptiprave polymerni elektroniky uplatiiuji. Ve je velice citlivé

graficky ilustrovano.

V experimentalni ¢asti nas student v ivodu seznamuje s pouzitymi chemikaliemi,
ptipravnymi  a  charakterizatnimi ~ metodami.  Nasleduji ~ vysledky, nejprve
z optoelektronickych a topografickych charakterizaci aktivnich polymernich/kompozitnich

filmu, a poté i z testovani PLED z nich pfipravenych.

V zavéru jsou pak zrekapitulovany a piehledné prezentovany dosazené vysledky,
které nejenze piijemné rezonuji s aktualnim stavem poznani v oblasti pfipravy
polymer/anorganickych nanokompoziti a jejich implementaci v organickych svétlo-
emitujicich diodach, ale poskytuji také jakysi informacni piesah, orientujici Ctenare
k moznému budoucimu experimentalnimu vyvoji. Pfedlozena diplomova prace je kvalitné
napsana s minimem gramatickych, ¢i stylistickych chyb a spliiuje vSechna kritéria k obhajobé
dle internich norem FT UTB ve Zlin¢, SD/01/2016 uvedené v ¢lanku 27 (Vnitini norma
Fakulty technologické dopliujici Studijni a zkusebni fad UTB). Lukas$ Pettkovsky prokazal
schopnost dobfte se orientovat v literatufe a analyticky zpracovat zadané téma, jakoZ 1 provést
experimenty, jejich vysledky pfehledné zpracovat a srozumiteln¢ diskutovat. ,,Nuze, abych

dal nezlatil zlato a nemarnil ¢as, neb existuje mnoho zpisobd, jak ¢as zabit, ale zadny, jak ho

vzkiisit™, doporucuji diplomovou praci k obhajob¢ a hodnotim stupném A — vyborné.
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Otazky oponenta diplomové préace:

Otazka ¢. 1 — V kapitole vénujici se depozi¢ni technice spin coating (str. 19 - 20) uvadite
nekteré krucialni parametry, ovliviiujici vyslednou kvalitu pfipravené tenké vrstvy. Navic
jsem také pochopil, ze praveé spin coating byl pouzit jako hlavni depozi¢ni technika pfi
ptipravé tenkych, at’ uz polymernich, tak kompozitnich vrstev. Dokazi si ptedstavit, Ze jste
musel ,,nakroutit” nemalé mnozstvi filmua a urcité jste tak danou techniku zcela ovladl.

1a) Setkal jste se pii optimalizaci parametri depozice s né¢jakymi potizemi (napf.
Spatna homogenita tlousték tenkych vrstev) a jaké mohou nastat situace pii formovani
tenkych filmt z nenewtonskych kapalin? (postaci vysvétlit na tloustkovém profilu formujici

se vrstvy)

1b) Jaky dalsi cinitel, s pfedpokladem, Ze film nenanaSime do vzduchu, muze

kompaktnost, kvalitu, ¢i tloustku vysledného filmu jesté ovlivnit?

Otazka €. 2 — V jednom piipadé komentujete diivody rozsifeni excitacniho spektra po
inkorporaci nanoplniva rozsifenim souboru chromoforii (konkrétné u PTMSDPA str. 48) a
v piipadé¢ druhém (u PF-DMB str. 49) komentujete obdobny fenomén aktivaci dalSich
fluorofora. Ma tato rozdilné terminologie pro popsani podobného jevu sviij vyznam? Pokud

ano. Jaky? Pokud ne. Jaky je rozdil mezi chromoforem a fluoroférem?

Otazka ¢. 3 — Str. 43 — Ptiprava PLED zatizeni — Na konci prvniho odstavce mate uveden
termin ,,0zonovy vyboj*“. Zajimalo by mne, co to ozonovy vyboj je a jak ve Vasem piipadé

vznika?

Otazka ¢. 4 — Str. 52 — zaznam méfeni z mechanického profilometru pro PF-DMB. Zajimalo
by mé, jestli mate predstavu, co znamenaji ty dva vysoké piky, a zdali jejich existence mize

mit vliv na vysledné vlastnosti OLED zafizeni. Popfipadé jak zajistite, aby se v OLED

nevyskytovaly?

Posudek oponenta diplomové prace Strana 3/4
Verze 2019/05



i Univerzita Tomase Bati ve Zliné
Fakulta technologicka

Vavreckova 5669
760 01 Zlin

Ve Zliné dne 23. 05. 2022
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